
Осенний семестр 2020/2021 учебного года

Расписание сессии группы С17-402

Пт, 18 дек. 10:15 — 11:50 ЗАЧ Основы профессиональной коммуникации на иностранном языке  ДОТ
Вт, 22 дек. 08:30 — 10:05 ЗАЧ Ядерная физика  Нигматкулов Г.А.  ДОТ
Вт, 22 дек. 10:15 — 11:50 ЗАЧ Физическая культура (элективная дисциплина)  ДОТ
Чт, 24 дек. 10:15 — 11:50 ЗАЧ Проектирование интегральных микросхем  Попов В.Д.  ДОТ
Чт, 24 дек. 12:45 — 14:20 ЗАЧ Материаловедение  Тенишев А.В., Михальчик В.В.  ДОТ
Пт, 25 дек. 08:30 — 10:05 ЗАЧ Электротехнические измерения  Пашенцев В.Н.  ДОТ
Пт, 25 дек. 10:15 — 11:50 АТТ Технология интегральных микросхем и нанотехнология Шалтаева Ю.Р.

 ДОТ
Пт, 25 дек. 12:45 — 14:20 ЗАЧ Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Шалтаева Ю.Р.  ДОТ
Сб, 26 дек. 12:45 — 14:20 АТТ Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы  Фелицын В.А.  ДОТ
Сб, 26 дек. 14:30 — 16:05 АТТ Физика микроэлектронных структур  Першенков В.С.  ДОТ
Сб, 26 дек. 16:15 — 17:50 ЗАЧ Ф Воздействие ионизирующих излучений космического пространства на

электронику  ДОТ
Сб, 26 дек. 17:55 — 19:30 ЗАЧ Ф Методы оценки и повышения стойкости электроники к воздействию

ионизирующих излучений космического пространства  ДОТ
Пн, 28 дек. 08:30 — 11:50 ЗАЧ Экономика цифрового проектирования и конструирования в атомной отрасли

 Путилов А.В.  ДОТ
Пн, 28 дек. 12:45 — 14:20 ЗАЧ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике

 Бутузов В.А.  ДОТ
Пн, 28 дек. 14:30 — 16:05 АТТ Микропроцессорные системы  Фелицын В.А.  ДОТ
Пн, 11 янв. 09:00 — 13:00 ЭКЗ Микропроцессорные системы  Родин А.С.  ДОТ
Пт, 15 янв. 09:00 — 13:00 ЭКЗ Физика микроэлектронных структур  Першенков В.С.  ДОТ
Ср, 20 янв. 09:00 — 13:00 ЭКЗ Технология интегральных микросхем и нанотехнология Шалтаева Ю.Р.

 ДОТ
Пн, 25 янв. 09:00 — 13:00 ЭКЗ Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы  Родин А.С.  ДОТ


